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内容 

本発明は、光リソグラフィー法を用いて、基材上に親水/疎水パターンを形成し、その上に細

胞を播種することにより自由な細胞パターンを可能とするとともに、この親水/疎水を厳密に

調節することにより、組織、マトリックスに自由に転写することができる方法である。このことに

より、骨細胞などの細胞を瞬時に組織に転写したり、パターン化された血管を移植することが

可能となった。 


